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3a nepuon npebrBanns B Becrdansckom yHuBepcHTere MM. Buasreasma (r.MioscTep.

I'epmanus) ¢ 15 centaGpa 2018 roga no 15 mapra 2019 roaa muo0, Huxonaess Kupuiiom
Onerosuyem, marucTpantoM (axyabrera npuGOPOCTPOCHAS, HHPOPMALHOHHBIX TEXHONOTHA H
9exTpoHHKH [lommTexunyeckoro uucruTyra ITeH3IEHCKOro rocyJapCTBEHHOIO YHHBEPCHTETA.
JOCTHTHYTHI CICAYIOLUHE Pe3yIbTaThl:

1.

Marucrpant kadeapst —\lc

IMoarorosnen mnOAPOOHBIH OTHYET O Ppe3yNbTATAX HAYYHO-HCCIEAOBATENLCKOH paboThl
(Ipunoxenne 1).

Ilposesena wayuwo-uccrenosarensckas pabora B pamvkax Tematuk# «Mecaenosanme
MArHHTHBIX MaTCPHAIOB), B YACTHOCTH H3YHEHO ARICHHE (EPPOMArHHTHOrO pe3oHaHCa B
TAKHX MATCPHAIAX.

IMoarorornennl ¥ oTnpasiens ase cratbd Ha Temy Quality Control of Technological
Processes of Manufacturing Functional Solar Cells Layers Based on Hybrid Organic-Inorganic
Perovskites» u «Application of the Selective Silicon Etching Methods for Estimation of the
Wafers Quality in the Micromechanical Sensors» s xondepenunn International Seminar on
Electron Devices Design and Production (SED) 2019 (ITpuaoxenne 2).

Venewno npoitaen Kype Jiekuuii UIS MarucTpaHTos crapmmx Kypeos «Introduction to
Magnonics» Jlekrop: Dr. V. Demidov.

[Tocemens! TEMaTHYECKHE HAYYHBIC CEMHHAPHI HIBCCTHBIX MCAUIYHAPOIHBIX YYCHBIX B
obsacTH HaHOTEXHONTHM, MarHeTHIMA, NasepHO onTukK 1 ap. ([puaoxenne 4)

IMpunsn ywactue B mexaynapoanoit xoudepenumn «NRW Nano Conference 2019»

Kpynueimesm B lepMaHui HAYHHOM MEPONPHATHM ¢ MERKIYHAPOIHLIM YHacTHeM B o0aacTH
HAHOTEXHOJIOrHH U HAHOMICKTPOHHKH. ([Tprioxenne 5)

[Tpowesn A36IKOBYIO NOArOTOBKY JUIS MAIHCTPAHTOR 10 HEMELKOMY AILIKY B A3HKOBOM UCHTPE
Becrdansekoro ynusepeurera um. Buasrensma. (Ipuioxenne 6)

«Hano 1 MHKpPOMIEKTPOHHKAY K. O. Huxonaes
Jaseayioumit kadeapoit /
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Jlupexrop IToauTeXHHUeCKOro HHCTHTYTa
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Nikolaev Kirill Olegovich
Dorpatweg 4, app 232
48159 Minster

Datum: 19.11.2018
Rechnungsnummer: 180100030NK

Rechnung
8th NRW Nano Conference - Innovations in Materials and Applications 21.11.2018 - 22.11.2018
Teilnehmer/-in: Kirill Nikolaev

Teilnahmegebuhr Brutto
Donnerstag, 22.11.2018 40,00 €
40,00 €

Gesamt netto: 33,61 €] 19% MwSt.: 6,39 €

Gesamt brutto: 40,00 €

Der Rechnungsbetrag ist sofort ohne Abzug fallig.
Als Verwendungszweck geben Sie bitte die oben genannte Rechnungsnummer an.
Teilnahme vorbehaltiich erfolgtem Zahlungseingang.



